I N F N Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Sezione di Ferrara
Servizio di Amministrazione

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
(art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016)

STRUTTURA: Sezione di Ferrara

DETERMINA n. 322 del 12 giugno 2018

OGGETTO: Lucidatura Wafer di silicio

RUP: Sig. Stefano Squerzanti

IMPORTO PRESUNTO DELL’” ACQUISTO: € 500,00 (esclusa IVA)
ESPERIMENTO: UA9

CAPITOLO: U1030102008 Strumenti tecnico-specialistici.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

0 Unico fornitore disponibile per svolgimento richiesta della lavorazione (allegata relazione).

Data di pubblicazione sul sito www.ac.infn.it - Sezione
“Bandi ed esiti di gara”: 15/06/2018
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Ferrara, 11/06/2018

Caro Direttore,

I'esperimento UA9 ha la necessita di lucidare 5 wafers in silicio
di diametro 100 mm e spessore 2 mm. Si € condotta una ricerca di
mercato contattando le ditte Siltronix (Francia) ed Holm (Germania).
Di queste, solo la prima e disponibile ad offrire il servizio proposto.

Il prezzo proposto, di euro 100 per wafer, e giudicato congruo
agli standard di mercato.

Il proponente
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